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全来場参加者数合計
(オンライン参加含む)

52,844名

※同時開催13展合計

来場参加者数
（東京ビッグサイト開催）

45,202名

※同時開催13展合計

出展者数

32社・団体

出展小間数

30.5小間

4㎡は0.5小間

■会 期：2026年1月28日（水）～1月30日（金） 10:00～17:00
■会 場：東京ビッグサイト西2ホール&会議棟
■オンライン展示期間：2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）
■主 催：一般財団法人マイクロマシンセンター／ 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
■後 援：経済産業省／文部科学省／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）
■協 賛：一般社団法人日本機械工業連合会／一般社団法人日本ロボット工業会／一般社団法人日本分析機器工業会／

一般社団法人日本ロボット学会／一般社団法人日本真空工業会／一般社団法人電子情報技術産業協会／
一般社団法人次世代センサ協議会／一般財団法人光産業技術振興協会／一般財団法人機械システム振興協会

■MEMSセンシング＆ネットワークシステム展 2026 開催概要



■ 出展者一覧
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50音順 新規 出展者名 小間番号

秋田県産業技術センター 2W-A40-05

● イノベーションリサーチ 2W-A28-02

大阪産業技術研究所 2W-A40-07

協同インターナショナル

　Silex Microsystems

計測エンジニアリングシステム 2W-B37

コシブ精密 2W-E30

● Siconnex Japan 2W-D37

● 産業技術総合研究所 製造基盤技術研究部門 2W-A34

産業技術総合研究所 人間社会拡張研究部門

産業技術総合研究所 センシング技術研究部門

● 産業技術総合研究所 ハイブリッド機能集積研究部門

シチズンファインデバイス 2W-E37

● スマート・ソリューション・テクノロジー 2W-D38

生体内サイバネティック・アバター 2W-A40-04

セーレンアドバンストマテリアルズ 2W-D30

センシアテクノロジー 2W-A28-03

田口電機工業 2W-A28-01

● DIC 2W-A28-04

● 東京都立産業技術研究センター 2W-A40-06

東邦化研 2W-B30

東北大学マイクロシステム融合研究開発センター 2W-B31

新潟大学

　立命館大学

は BMF Japan 2W-D32

マイクロマシンセンター 2W-D34

三菱電機 2W-B34

ミライズテクノロジーズ

　デンソー

メムス・コア

　タツモ

わ 和貴研究所 2W-D31
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■ フロアマップ
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西２ホール

西1ホール

https://www.nanotechexpo.jp/pdf/nanotech2026_floormap_j.pdf

https://www.nanotechexpo.jp/pdf/nanotech2026_floormap_j.pdf
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■ 会場風景
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■ 主催者セミナー

■特別シンポジウム「MEMS・半導体次世代テクノロジーフォーラム」は展示会初日に開催。
MEMS、センサの実用化・応用先として期待される次世代テクノロジー（半導体、5G、IoT、DX、ロボット、AIなど）にフォーカス。
経産省、大学、国研、企業のそれぞれのお立場から、MEMS・半導体に関する政策動向、研究開発動向などについてご紹介いただきました。

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/nanotech_mems

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/nanotech_mems


■ 主催者セミナー/ 出展者セミナー

■一般財団法人マイクロマシンセンター主催セミナーは会期2日目に会議棟1階会議室にて開催されました。
各セミナーは満席となり、今回の講演テーマに対する関心の高さがうかがえました。
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「フロンティア領域の探索・育成による
新産業創出に向けて」

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/nanotech_mems

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/nanotech_mems


■MEMS2026来場者業種・職種

業種：
出展者のターゲットとする業種と
来場者業種が合致
前回より電気・電子機器・総合
電機が2.4ポイント高くなりました

職種：
研究開発、製品開発・設計、事業開発担当の
来場者が50％を占め、
専門性の高い商談が実現
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■MEMS2026来場者の来場目的

■MEMS展の参加回数について

初めて参加が53％
最新の業界動向の情報収集が目的となっている
本展を知ったきっかけとしてはインターネット検索が一番多い
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■広報・プロモーション

■ 来場のご案内配布 ■ 広告掲載

■ プレスリリース配信■ メールマガジン

配信対象：100,000件以上

・電子デバイス産業新聞 2回

過去来場者・登録者を中心とした
弊社主催展示会データベース

関係省庁記者クラブへの
投げ込みも実施しました

配布：30,000部
E-来場案内としても別途展開しました

・12月4日号 ・1月15日号



■次回MEMSセンシング＆ネットワークシステム展

2026.12.16.Wed.～12.18Fri. 
10:00～17:00

東京ビッグサイト西・南ホール&会議棟 

同時開催： 全13展示会

主   催 ：一般財団法人マイクロマシンセンター
株式会社JTBコミュニケーションデザイン



Copyright (C) JTB Communication Design, Inc.

MEMSセンシング＆ネットワークシステム展事務局
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

TEL：03-5657-0768
FAX：03-5657-0645
mems@jtbcom.co.jp

https://www.optojapan.jp/mems/ja/

mailto:mems@jtbcom.co.jp
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